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Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . II est notifie au deposant que I'administration chargee de rexamen preliminaire International a etabli le 
rapport d'examen preliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, 
accompagne, le cas echeant, de ces annexes. 

2. Une copie du present rapport et, le cas echeant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication a tous les offices £lus. 

3. Si tel ou tel office elu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport 
(a I'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses. 

4. NOTIFICATION IMPORTANTE 



Pour aborder la phase nationale aupres de chaque office elu, le deposant doit accomplir certains actes 
(depot de traduction et paiement des taxes nationales) dans le delai de 30 mois a compter de la date de 
priorite (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoye par le 
Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit etre remise a un office elu, elle doit comporter la 
traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'etablir 
la traduction en question et de la remettre directement & chaque office elu interesse. 

Pour plus de precisions en ce qui concerne les delais applicables et les exigences des offices elus, voir le 
Volume II du Guide du deposant du PCT. 



tl est signale au deposant que Particle 33(5) stipule que les criteres de nouveaute, d'activite inventive et 
d'application industrielle tels que definis a I'article 33(2) a (4) ne servent qu'aux fins de I'examen preliminaire 
international et que "tout Etat contractant peut appliquer des criteres additionnels ou differents afin de 
decider si, dans cet Etat, invention est brevetable ou non" (voir egalement I'article 27(5)). De tels criteres 
additionnels peuvent par exemple avoir rapport a des exceptions a la brevetabilite ainsi qu'a des exigences 
concernant I'expose suffisant de I'invention, la clarte des revendications et leur fondement sur la description. 
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Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 


POUR SUITE A DDNNFR vo * r ' a notification de transmission du rapport d'examen 

preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande internationals No. 
PCT7FR 03/50077 


Date du dep6t international (jourAnoisfann£e) 
.03.10.2003 


Date de priorite QourAnoisfannSe) 
07.10.2002 



Classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01L21/762 



Deposant 

COMMISSARIAT A UENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conform6ment a Particle 36. 



2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagn£ d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
ont 6t6 modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites 
aupres de I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et ['instruction 607 
des Instructions administratives du PCT). 

Ges annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 



I 




Base de I'opinion 


II 


□ 


Priorite 


III 


□ 


Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle 


IV 


□ 


Absence d'unite de I'invention 


V 


El 


Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, I'activite inventive et ia possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 


VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 


□ 


Irregularis dans la demande internationale 


VIII 


□ 


Observations relatives a la demande internationale 





Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
internationale 

29.04.2004 


Date d'achevement du present rapport 
20.12.2004. 


Norn et adresse postafe de I'adminstration chargee de I'examen 
preliminaire international 

— Office europeen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 

JSft NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
£ffl) Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
^ Fax: +31 70 340 - 301 6 


Fonctionnaire autorise 

Szarowski, A ! gn) } 

N° de telephone +31 70 340-4526 V n . i3 ^.^ 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elies ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)) : 

Description, Pages 

1-30 telles qu'initialement deposees 
Revendications, No. 

1 -1 6 telles qu'initialement deposees 
Dessins, Feuilles 

1/3-3/G telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la iangue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont ete remis dans la Iangue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la Iangue suivante: ,qui est: 

□ la Iangue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la Iangue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la Iangue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraTne I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme i! est indique ci-apres (regie 
70.2(c)): 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-16 




Non: 


Revendications 


aucune 


Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-16 




Non: 


Revendications 


aucune 


Possibilite d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-16 




Non: 


Revendications 


aucune 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee selon /'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et 
la possibilite ^application industrielle; citations et explications a I'appui de cette 
declaration 

1.11 est fait reference aux documents suivants : 

D1 : FR-A-2 809 867 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 7 decembre 2001 
(2001-12-07) 

D2: US-A-5 877 070 (TONG Q-Y ET AL) 2 mars 1 999 (1 999-03-02) 



2. La demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT, les revendications 
1 , 9 et 1 6 n'etant pas claires. 

2.1 . La revendication 1 n'est pas claire, dans la mesure ou elle definit un "procede de 
realisation d'un substrat semiconducteur demontable". Le lecteur est dans I'incapacite de 
definir quelles caracteristiques techniques le terme "demontable" implique, d'autant plus 
que ce terme se refere a des etapes de realisation ulterieures non definies. 

De plus, la revendication 1 definit un "traitement thermique du substrat [...] rnene jusqu'a 
I'apparition de deformations locales [...] sous forme de cloques mais sans generer 
d'exfoliations de la couche mince lors de cette etape et au cours de la suite du 
procede". La revendication tente de definir I'objet pour lequel une protection est 
recherchee par le resultat a atteindre, ce resultat etant lui-meme defini par rapport a des 
etapes futures de realisation non precisees. Cette definition ne permet pas a la personne 
du metier de determiner quelles sont les caracteristiques techniques necessaires a la 
realisation de ce traitement thermique. 

2.2. Les objections emises pour la revendication 1 sont aussi valables pour la 
revendication 9. 

2.3. Finalement, la revendication 16 n'est pas claire car elle implique "la fourniture d 'un 
substrat qui a deja ete demonte". Le substrat utilise ne peut etre defini par reference a un 
procede anterieur lui-meme non defini de fagon claire. 

Le lecteur ne sait pas a quelle etape du procede et a quelle surface le "conditionnement" 
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tel que defini dans la revendication se refere. 

3. Sous reserve que les revendications 1 et 9 soient clarifiees, elles sembleraient etre 
nouvelles et inventives. 

3.1 . Le document D1 , qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche 
de I'objet de la revendication 1 , decrit (p. 18 ; fig. 1a, 1b) un procede de realisation d'un 
substrat semiconducteur, comprenant les etapes suivantes : 

- introduction d'especes gazeuses dans le substrat selon des conditions permettant la 
constitution d'une couche fragilisee par la presence dans cette couche de micro-cavites 
et/ou de micro-bulles, une couche mince de materiau semiconducteur etant ainsi delimitee 
entre la couche fragilisee et une face du substrat, 

- traitement thermique du substrat pour augmenter le niveau de fragilisation de la couche 
fragilisee, 

- epitaxie de materiau semiconducteur sur ladite face du substrat pour fournir au moins 
une couche epitaxiee sur ladite couche mince. 

Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe de ce procede connu en ce que : le 
traitement thermique est mene jusqu'a I'apparition de deformations locales de ladite face 
du substrat sous forme de cloques sans generer d'exfoliations. 

L'objet de la revendication 1 serait done nouveau (A. 33(2) PCT). 

Si D2 divulgue une maniere de produire ces cloques (cf. col. 6, lignes 1-13), celles-ci sont 
considerees comme non souhaitables et nulle mention de leur utilisation dans un procede 
similaire n'est faite dans I'etat de la technique. 

Par consequent la revendication 1 impliquerait une activite inventive (A. 33(3) PCT), et les 
revendications 2-8 qui en dependent, satisferaient done egalement, en tant que telles, aux 
conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et I'activite inventive. 

3.2. D1 decrit un procede d'obtention d'un element de materiau semiconducteur, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- fourniture d'un substrat semiconducteur comprenant un substrat ayant une couche 
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fragilisee delimitant une couche mince, 

- demontage du substrat semiconducteur par detachement de ce substrat au niveau de la 
couche fragilisee. 

Par consequent, I'objet de la revendication 9 differe de ce precede connu en ce que : le 
substrat fourni est cloque. 

L'objet de la revendication 9 serait done nouveau (A. 33(2) PCT). 

Nulle mention de Tutilisation d'un substrat cloque dans un procede similaire n'est suggeree 
dans I'etat de la technique. 

Par consequent la revendication 9 impliquerait une activite inventive (A. 33(3) PCT), et les 
revendications 10-16 qui en dependent, satisferaient done egalement, en tant que telles, 
aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute et I'activite inventive 

4. Les revendications 1-16 satisfont aux exigences de Particle 33(4) PCT. 
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